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摘要(译)

本发明中提出的一种基于超高光谱分辨率的成像方法，其主要内容包
括：交错结构照明和白光视图、组织表面特征跟踪和形状测量、高光谱
分辨率成像、训练和预测，其过程为，先由交替的结构照明和白光照明
图像组成采集的帧，再使用单目运动结构进行表面重建、结构照明和运
动结构的重建结果相结合进行组织表面特征跟踪和形状测量，接着从
RGB图像恢复多功能成像堆栈和从RGB图像和稀疏光谱信号中恢复高光
谱成像堆栈，最后进行训练和预测。本发明增加输入图像的空间分辨
率，又将结构照明和运动结构结合在图形处理器上，提高了重建密度和
鲁棒性，因此图像质量大大提高。
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